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504178-2026 - Nadmetanje

Spanjolska — Elektroniéki integrirani krugovi i mikrosklopovi — Suministro, instalacién y puesta
en funcionamiento de un equipo Electron Beam Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y
un equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de la UPV

OJ S 138/2026 21/07/2026

Obavijest o nadmetanju ili koncesiji — standardni rezim

Roba
1. Kupac
1.1. Kupac

Sluzbeno ime: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia
E-posta: contratacion@upv.es
Pravni oblik kupca: Tijelo koje se ureduje javnim pravom, koje nadzire regionalno tijelo
Djelatnost javnog narucitelja: Obrazovanje

2. Postupak

2.1. Postupak
Naslov: Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de un equipo Electron Beam
Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de
la UPV
Opis: La contratacion objeto del presente expediente se hace necesaria a fin de llevar a cabo
la labor de investigacion y desarrollo para la Pilot Line de la UPV, con el objetivo de mejorar
las lineas piloto avanzadas existentes y desarrollar nuevas en toda la Union, para permitir el
desarrollo y el despliegue de tecnologias de semiconductores de vanguardia y tecnologias de
semiconductores de préxima generacion. A tal efecto, resulta necesario proceder a la
adquisicion, entre otros, de los siguientes equipos: 4 « UPV04 - Electron beam lithography tool
up to 8-inch wafers: Equipo de litografia por haz de electrones que expone patrones en
resistencias sensibles mediante un haz de electrones enfocado y escaneado. Escribe
caracteristicas con resolucién nanométrica segun disefio en archivo digital. Dedicado a
patronado de nanofabricacion, especialmente para mascaras y estructuras en fotonica,
semiconductores y nanotecnologia. « UPV13 — SEM: Equipo de inspeccion de superficies
mediante un haz de electrones enfocado que entrega imagenes de resolucion nanométrica.
Permite obtener informacién morfolégica y de contraste superficial, asi como contraste
asociado a diferencias de composicion o numero atémico, en funcién de los detectores y
modos de imagen disponibles. Dedicado a metrologia, inspeccion y validacién de proceso y
control de calidad. La idoneidad del equipamiento se fundamenta en su capacidad para cubrir
de forma conjunta los requisitos de patronaje y metrologia dedicada necesarios para la
fabricacién en linea piloto de circuitos fotonicos integrados hibridos. Esta capacidad permite
coordinar la definicion de parametros de exposicion y puntos de interés para metrologia
posterior, integrar la inspeccion SEM externa post-proceso y asegurar la trazabilidad y
coherencia de los datos generados durante el flujo de fabricacion.
Identifikacijska oznaka postupka: 356bae2a-b081-40c6-8340-cfd1f38ad6df
Interna identifikacijska oznaka: MY26/ITEAM/S/55
Vrsta postupka: Otvoren
Postupak je ubrzan: ne
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21.1. Svrha
Priroda ugovora: Roba
Glavna klasifikacija (cpv): 31712110 Elektronicki integrirani krugovi i mikrosklopovi

2.1.2. Mjesto izvrSenja
Zemlja — podregija (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Zemlja: Spanjolska

2.1.3. Vrijednost
Procijenjena vrijednost bez PDV-a: 4 242 784,00 EUR

2.1.4. Opce informacije
Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

2.1.6. Razlozi za isklju¢enje
Izvori razloga za isklju¢enje: Obavijest
Sukob interesa koji proizlazi iz sudjelovanja u postupku javne nabave: Conflicto de intereses
debido a que el licitador haya participado en el procedimiento de contratacion objeto de este
contrato.

5. Grupa

5.1. Grupa: LOT-0000
Naslov: Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de un equipo Electron Beam
Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de
la UPV
Opis: La contratacion objeto del presente expediente se hace necesaria a fin de llevar a cabo
la labor de investigacion y desarrollo para la Pilot Line de la UPV, con el objetivo de mejorar
las lineas piloto avanzadas existentes y desarrollar nuevas en toda la Unién, para permitir el
desarrollo y el despliegue de tecnologias de semiconductores de vanguardia y tecnologias de
semiconductores de préxima generacion. A tal efecto, resulta necesario proceder a la
adquisicion, entre otros, de los siguientes equipos: 4 « UPV04 - Electron beam lithography tool
up to 8-inch wafers: Equipo de litografia por haz de electrones que expone patrones en
resistencias sensibles mediante un haz de electrones enfocado y escaneado. Escribe
caracteristicas con resolucion nanométrica segun disefio en archivo digital. Dedicado a
patronado de nanofabricacion, especialmente para mascaras y estructuras en foténica,
semiconductores y nanotecnologia. « UPV13 — SEM: Equipo de inspeccién de superficies
mediante un haz de electrones enfocado que entrega imagenes de resolucidon nanométrica.
Permite obtener informacion morfolégica y de contraste superficial, asi como contraste
asociado a diferencias de composicion o numero atémico, en funcién de los detectores y
modos de imagen disponibles. Dedicado a metrologia, inspeccion y validacién de proceso y
control de calidad. La idoneidad del equipamiento se fundamenta en su capacidad para cubrir
de forma conjunta los requisitos de patronaje y metrologia dedicada necesarios para la
fabricacion en linea piloto de circuitos fotonicos integrados hibridos. Esta capacidad permite
coordinar la definicion de parametros de exposicion y puntos de interés para metrologia
posterior, integrar la inspeccion SEM externa post-proceso y asegurar la trazabilidad y
coherencia de los datos generados durante el flujo de fabricacion.
Interna identifikacijska oznaka: MY26/ITEAM/S/55

5.1.1. Svrha
Priroda ugovora: Roba
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5.1.2.

5.1.3.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.9.

5.1.10.

504178-2026

Glavna klasifikacija (cpv): 31712110 Elektronicki integrirani krugovi i mikrosklopovi

Mjesto izvrSenja
Zemlja — podregija (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Zemlja: Spanjolska

Ocekivano trajanje
Datum pocetka: 01/11/2026
Datum zavrSetka trajanja: 01/06/2029

Opce informacije

Rezervirano sudjelovanje:

Sudjelovanje nije rezervirano.

Projekt javne nabave u cijelosti se ili djelomi¢no financira sredstvima EU-a
Javna nabava obuhvacena je Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne

StrateSka nabava

Cilj strateSke nabave: Nema strateSke nabave
Pristup smanjenju utjecaja na okolis: Ostalo
Socijalni cilj koji se promice: Ostalo

Kriteriji za odabir

Izvori kriterija odabira: Obavijest

Kriterij: Ukupni godisnji promet

Opis kriterija odabira: Cifra anual de negocio

Kriterij: Reference na odredene isporuke
Opis kriterija odabira: Trabajos realizados

Kriteriji za dodjelu

Kriterij:

Vrsta: Kvaliteta

Opis: DETECCION AUTOMATICA DE ALTURA Y CORRECCION DEL PLANO FOCAL.
Kategorija kriterija za dodjelu tezine: Ponder (toCke, tocan)

Broj kriterija za dodjelu: 4

Kriterij:

Vrsta: Kvaliteta

Opis: ESTACION AVANZADA DE PRE-ALINEAMIENTO (PRE-ALIGNMENT STATION).
Kategorija kriterija za dodjelu tezine: Ponder (toCke, to¢an)

Broj kriterija za dodjelu: 10

Kriterij:

Vrsta: Kvaliteta

Opis: ESTACION DE VALIDACION DE RECETAS DE PROCESO (EMULADOR).
Kategorija kriterija za dodjelu tezine: Ponder (toCke, tocan)

Broj kriterija za dodjelu: 10

Kriterij:

Vrsta: Kvaliteta

Opis: GENERADOR DE ESCANEO CON CORRECCION DE DISTORSION EN TIEMPO
REAL.

Kategorija kriterija za dodjelu tezine: Ponder (toCke, tocan)

Broj kriterija za dodjelu: 6

Kriterij:
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Vrsta: Kvaliteta

Opis: MODULO DE ROTACION E INCLINACION (TILT) PARA INSPECCION.
Kategorija kriterija za dodjelu tezine: Ponder (toCke, tocan)

Broj kriterija za dodjelu: 4

Kriterij:

Vrsta: Cijena

Opis: OFERTA ECONOMICA: PRECIO.

Kategorija kriterija za dodjelu tezine: Ponder (toCke, to¢an)

Broj kriterija za dodjelu: 66

5.1.11. Dokumentacija o nabavi
Adresa dokumentacije o nabavi: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59136J9L ctlsuw%3D%3D

5.1.12. Uvjeti nabave
Uvjeti podnosenja:
Elektroni¢ko podnosenje: Obvezno
Adresa za podnoSenje: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59136J9L ctlsuw%3D%3D
Jezici na kojima se mogu podnijeti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: Spanjolski
ElektroniCki katalog: Nije dopusteno
Rok za zaprimanje ponuda: 15/09/2026 23:59:00 (UTC+02:00) istoénoeuropsko vrijeme,
srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Razdoblje tijekom kojeg ponuda mora ostati valjana: 2 Mjeseci
Informacije o javhom otvaranju:
Datum otvaranja: 16/09/2026 09:00:00 (UTC+02:00) isto€noeuropsko vrijeme,
srednjoeuropsko ljetno vrijeme
Mjesto: Sala Centro. Edificio Rectorado 12 planta. Universitat Politécnica de Valéncia.
Uvjeti ugovora:
Ugovor se mora izvrsiti u okviru programa zasti¢enih radnih mjesta: Ne
Uvijeti koji se odnose na izvrSenje ugovora: Ver apartado X del cuadro de caracteristicas .
Elektroni¢ko izdavanje rac¢una: Dopusteno
Narucivanje Ce biti elektroni¢ko: ne
Pla¢anje Ce biti elektronicko: ne

5.1.15. Tehnike
Okvirni sporazum:
Nema okvirnog sporazuma
Informacije o dinami¢kom sustavu nabave:
Nema dinami¢kog sustava nabave

5.1.16. Dodatne informacije, posredovanje i pravna zastita (preispitivanje)
Organizacija za preispitivanje (pravnu zastitu): Rectorado de la Universitat Politécnica de
Valéncia - Universitat Politécnica de Valéncia
Informacije o rokovima za preispitivanje: Advertir a los interesados que el presente acto pone
fin a la via administrativa. Contra el mismo se podra interponer recurso Contencioso-
Administrativo ante el 6rgano jurisdiccional competente de lo Contencioso-Administrativo de la
Comunidad Valenciana, dentro del plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al de
la recepcion de la notificacion de la presente Resolucion. No obstante, los interesados podran
optar por interponer contra esta resolucion un recurso de reposicion, en el plazo de un mes,
ante el mismo érgano que la dictd, en cuyo caso no cabra interponer el recurso Contencioso-

504178-2026 Page 4/6


https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59I36J9Lctlsuw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59I36J9Lctlsuw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59I36J9Lctlsuw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59I36J9Lctlsuw%3D%3D

Administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolucion expresa o presunta de recurso
de reposicién, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 123 y sig. de la ley 39/2015, de 1 de
octubre del procedimiento administrativo comun de las administraciones publicas (BOE 2 de
octubre de 2015). En los casos previstos en el articulo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Publico, advertir a los interesados que esta resoluciéon es
definitiva en via administrativa y contra la misma podra interponerse potestativamente recurso
especial en materia de contratacion regulado en dicho articulo, ante el 6rgano de contratacién
de la Universitat Politécnica de Valéncia. El plazo de interposicion sera de 15 dias habiles,
contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificacion del acto impugnado. En
los supuestos de financiacion por la U.E. (Fondos NEXT GENERATION), el plazo de
interposicion del recurso especial en materia de contratacién, cuando proceda, sera de 10
dias naturales y se computara en la forma establecida en el articulo 50.1 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre.

Organizacija koja pruza vi$e informacija o postupcima preispitivanja (pravne zastite):
Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia - Servicio de Cotratacién. Edificio
Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia

8. Organizacije

8.1. ORG-0001
Sluzbeno ime: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia
Registracijski broj: 4000026000007 1
Registracijski broj: Q4618002B
Grad: Valencia
Postanski broj: 46022
Zemlja — podregija (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Zemlja: Spanjolska
Kontaktna to¢ka: Rectorado de la Universitat Politécnica de Valéncia
E-posta: contratacion@upv.es
Tel.: 963877406
Internet: http://www.upv.es
Profil kupca: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
perfilContratante&idBp=zIBD30X0P3g%3D
Ostale kontaktne tocke:
Sluzbeno ime: Servicio de Cotratacién. Edificio Rectorado de la Universitat Politécnica de
Valéncia
Grad: Valencia
Pos&tanski broj: 46022
Zemlja — podregija (NUTS): Madrid (ES300)
Zemlja: Spanjolska
E-posta: contratacion@upv.es
Tel.: +34 963877406
Internet: http://www.upv.es/entidades/CYO/
Ostale kontaktne tocke:
Sluzbeno ime: Universitat Politécnica de Valéncia
Grad: Valencia
Postanski broj: 46022
Zemlja — podregija (NUTS): Valencia / Valéncia (ES523)
Zemlja: Spanjolska
Internet: http://www.upv.es/entidades/CYOQO/

504178-2026 Page 5/6


mailto:contratacion@upv.es
http://www.upv.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zlBD30X0P3g%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zlBD30X0P3g%3D
mailto:contratacion@upv.es
http://www.upv.es/entidades/CYO/
http://www.upv.es/entidades/CYO/

Uloge ove organizacije:

Kupac

Organizacija za preispitivanje (pravnu zastitu)

Organizacija koja pruza vi$e informacija o postupcima preispitivanja (pravne zastite)

Informacije o obavijesti

Identifikacijska oznaka / verzija obavijesti: 21acecc3-2d68-4d54-8e06-23ad0f987c8a - 01
Vrsta obrasca: Nadmetanje

Vrsta obavijesti: Obavijest o nadmetanju ili koncesiji — standardni rezim

Podvrsta obavijesti: 16

Datum slanja obavijesti: 20/07/2026 10:30:18 (UTC+02:00) isto€noeuropsko vrijeme,
srednjoeuropsko ljetno vrijeme

Jezici na kojima je ova obavijest sluzbeno dostupna: Spanjolski

Broj objave obavijesti: 504178-2026

Broj izdanja SL S-a: 138/2026

Datum objave: 21/07/2026
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